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摘要(译)

一种制造OLED器件的方法，包括，在控制的环境中，将具有电极的基材定位在第一工位中并在基材上涂布一个或多个第一有机
层；利用机器人将基材从第一工位抓起并取下，然后将涂布的基材，连同包括发射有机材料的给体元件一起，定位到第二工位中；
对给体元件施以射线辐照以便选择地从给体元件转移有机材料到基材上从而形成发射层；在第三工位，成形第二电极；以及控制各
工位内的气氛，使水蒸汽分压小于1torr但大于0torr，或氧分压小于1torr但大于0torr，或水蒸汽分压和氧分压分别都小于1torr但大于
0torr。
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